Urzadzenia pomiarowe @\
czujniki konduktometryczne ‘}i POCH

ELEEDLONGE ESNa-311 Elektroda szklana sodowa (0,1 - 1000 mgNa+/l, pom. w przeptywie
0,001 - 103 mgNa+/l), pétogniwo.

EZEDOOEN EPS-2P Czujnik kond. stata K=0,5 3 0,1 do pomiaréw w zakresie 1,0 IS/cm +
10 000 IS/cm.

=Ly EPS-2PE Czujnik kond. stata K=0,5 g 0,1 0 zmniejszonej powierzchni Pt,
(pomiary jak pkt 51).

ENEEGONIER EPS-2Z Czujnik kond. stata K=0,5 g 0,1 do pomiaréw w zakresie 1,0 I'S/cm +
10 000 IS/cm.

EOEEOLONES EPS-2ZA Czujnik kond. stata K=0,6 + 1,0 w korpusie epoksy. (nietlukaca),
zakres 1 + 104 IS/cm.

ENZEOOONER EPS-2ZE Czujnik kond. stata K=0,5 g 0,1 o zmniejszonej powierzchni Pt,
(pomiary jak pkt 51).

ENZEGOONEN EPS-2ZM Czujnik kond. stata K=0,8 + 1,2 0 zmniejsz. wym. zew. (mini),
zakres 1,0 + 105 IS/cm.

=LA EPS-3P Czujnik kond. stata K=0,3 3 0,1 do pomiaréw w zakresie 0,05 IS/cm +
1000 I'S/cm.

ENEEGLNIER EPS-3PE Czujnik kond. stata K=0,3 3 0,1, od 0,1 IS/cm o zmniejszonej
powierzchni Pt /E/.

EOEVEOLONER EPS-3PM Czujnik kond. stata K=0,3 g 0,1, o zmniejszonych wymiar. (mini),
(pom. jak pkt 47).

(PO EPS-3Z Czujnik kond. stata K=0,3 g 0,1 do pomiaréw w zakresie 0,05 [S/cm +
1000 IS/cm.

EZEDOORER EPS-3ZE Czujnik kond. stata K=0,3 3 0,1, od 0,1 IS/cm o zmniejszonej
powierzchni Pt /E/.

ENEEGLEPR EPS-3ZM Czujnik kond. stata K=0,3 g 0,1, o zmniejszonych wymiar. (mini),
(pom. jak pkt 47).

ENEEGLERR EPS-4ZE Czujnik kond. czteroelektrodowy K=0,4 g 0,1.

PR EPST-2P Czujnik kond. stata K=0,5 g3 0,1 z kompensacja temp. T (Pt100) lub
B (Pt1000 do CC-401), (pom. jak pkt 51).

E{ZEDREN EPST-2PE Czujnik kond. stata K=0,5 3 0,1 z kompens. temp. T (Pt100) lub B
(Pt1000 do CC-401), o zmniejsz. pow. Pt, (pom. jak pkt 51).
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=NEEOODER EPST-2Z Czujnik kond. stata K=0,5 g 0,1 z kompensacijg temp. T (Pt100) lub
B (Pt1000 do CC-401),

=NEEOODERA EPST-2ZA Czujnik epoksy z komp. temp. T(Pt100) lub B (Pt1000 do CC-401),

=NEELDIEEN EPST-2ZAG Czujnik kond. stata K=0,6 + 1,0 w korpusie epoksy. (niettukgca),
zakres 1 + 104 I'S/cm.

EIZEGLOEEN EPST-2ZE Czujnik kond. stata K=0,5 g 0,1 z kompens. temp. T (Pt100) lub B
(Pt1000 do CC-401), o zmniejsz. pow. Pt.

=ZEGLOPLN EPST-2ZMK Czujnik kond. stata K=0,8 + 1,2 z kompens. temp. /T/ z p6totw.
celg

=ZEGLL AN EPST-3P Czujnik kond. stata K=0,3 g 0,1, z kompensacjg temp. T (Pt100) lub
B (Pt1000 do CC-401),

={ZEGL PPN EPST-3PE Czujnik kond. stata K=0,3 g 0,1, z kompensacjg temp. T (Pt100)
lub B (Pt1000 do CC-401),

=N RGO PRS EPST-3Z Czujnik kond. stata K=0,3 g 0,1, z kompensacja temp. T (Pt100) lub
B (Pt1000 do CC-401),

=ZEGLLPZE EPST-3ZE Czujnik kond. stata K=0,3 g 0,1, z kompensacjg temp. T (Pt100)
lub B (Pt1000 do CC-401),

=NEEOIDPLR EPS-2ZAG Czujnik konduktometryczny z oprawka gwintowang 1/27".

={ZEGLDPLN EPS-4ZA Czujnik konduktometryczny czteroelektrodowy.

ENEEDODIER ETP-M/Pt-1000A Czujnik jak pkt 60,61,62, w korpusie ze stali kwasoodpornej

(wtyk dowolny wg zam.).

ENEELDOPN ETP-M/Pt-100A Czujnik jak pkt 60,61,62, w korpusie ze stali kwasoodpornej
(wtyk dowolny wg zam.).

ENEEGLDEN ETP/Pt-1000A Czujnik przeznaczony do aut. kompensacji wptywu zmian
temp. na poten. pH (wtyki bananowe).

ENEEDODZE ETP/Pt-1000A/C Czujnik przezn. do automat. kompensacji wptywu zmian
temp. na poten. pH (wtyk typu "chinch").

ELEEDODIER ETP/Pt-1000A/J Czujnik przezn. do automat. kompensacji wptywu zmian
temp. na poten. pH (wtyk typu "jack").

ELEEDODOER ETP/Pt-100A Czujnik przeznaczony do aut. kompensacji wptywu zmian temp.
na poten. pH (wtyki bananowe).
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